
 

令和５年度 事 業 報 告 

 

 

本法人の令和５年度における事業の概要は次のとおりである。 

 

 事業の概要 

１． 表彰・助成事業 

 高柳賞の贈呈 

  イ 高柳記念賞（２００万円） 

   Mizeikis Vygantas  静岡大学電子工学研究所教授 

    研究課題「Femtosecond laser lithography: a versatile tool for photonics and materials 

science」 

 

  ロ 高柳研究奨励賞（５０万円） 

   上野山 聡  浜松ホトニクス(株)中央研究所研究員 

       研究課題「高機能光学デバイスのためのナノフォトニクス技術の研究」 

       

越水 正典  静岡大学電子工学研究所教授 

       研究課題「ポリマーと無機ナノ粒子のハイブリッド化による高速応答シンチレータ 

開発」 

       

Mani Navaneethan SRM Institute of Science and Technology Associate Professor 

       研究課題「Tuning the functional properties of nanostructures materials for highly efficient 

optoelectronic devices」 

 

 

     受賞者の決定及び贈呈式 

      静岡県内の研究機関に公募の結果、高柳記念賞に２名、高柳研究奨励賞に３名の応募者 

     があり、高柳賞選考委員会において選考を行った結果、高柳記念賞１名、高柳研究奨励賞 

３名を選定し、理事会の決議を経て理事長が決定した。 

      また、令和５年１２月２１日（土）午前１１時から、ホテルクラウンパレス浜松におい 

て、第三十七回高柳賞贈呈式及び各賞受賞者の研究内容の発表を行った。 

 

２．シンポジウム主催事業 

  第５回浜松高柳フォーラムを完全対面方式にて令和５年１１月２８日(火)、２９日(水)の 

二日間開催した。フォーラムでは令和４年度高柳賞受賞者５名の研究成果発表のほか、国内 

招待者７名及び招待講演者４名による講演が行われた。 

                                       以上 


